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Notifizierte Priufstelle, ID-Nr. 1235

Typ — Bezeichnung: Kaminofen, Typ Aduro 7-1, Aduro 7-2

Norm — Bezeichnung: Kaminofen nach EN 13240:2001/A2:2004 gepruft
Hersteller: Aduro A/S, Beringvej 17, 8361 Hasselager, Danemark
Auftraggeber: Hersteller

PRUFERGEBNIS

Prufung bei Nennwarmeleistung gemal Abschnitt A4.7 ist mit Birkenholz ausgefuhrt. Fol-
gende Ergebnisse wurden erreicht:

Nennwérmeleistung: 7,0 kw
CO-Emission, bezogen auf 13% O:: 0,08 %
Wirkungsgrad: 78 %
Mittlere Abgastemperatur: 295 °C (bei 20 °C)
Mittlere Abgastemperatur, Rauch stutz: 354 °C (bei 20 °C)
Mindestforderdruck bei Nennwarmeleistung 12 Pa
Abgasmassenstrom: 6,9 g/s
OGC-Emission, bezogen auf 13% O2: 71 mgC/Nm3
NOx Emission, bezogen auf 13% Oz: 92 mg/Nm?3 (als NO: berechnet)
Staubemission, bezogen auf 13 % Oz: 10 mg/Nm3

1. BImSchV 2. Stufe erfullt X

Sicherheitsprifung ist gemaf Abschnitt A4.9.2.2 ausgefuhrt. Bei folgenden Abstanden zum
brennbaren Material ist die Temperatur am héchsten 65 K Gber Raumtemperatur:

Kaminofen typ: Aduro 7-1 & Aduro 7-2
Abstand zur Rickwand: 250 mm
Abstand zur Seitenwand: 700 mm

M e ; )
4 ) 7N pé? Cé‘}’/i.///v».\
Aarhus, 05. Oktober 2017 Kim Sig Aridersen

Berater

ELAB 2098 Aduro 7-1 Zertifikat.docx
05-10-2017 16:47:16
Dette PDF dokument er kun gyldigt, hvis det er digitalt signeret med OCES digitalsignaturen for Kim Sig Andersen, Teknologisk Institut.
This PDF document is only valid if digitally signed with the OCES digital signature for Kim Sig Andersen, Danish Technological Institute.


mailto:Info@teknologisk.dk

		2017-10-05T16:47:16+0100
	Kim Sig Andersen
	Dette PDF dokument er kun gyldigt, hvis det er digitalt signeret med OCES digitalsignaturen for Kim Sig Andersen, Teknologisk Institut.                                                                           This PDF document is only valid if digitally signed with the OCES digital signature for Kim Sig Andersen, Danish Technological Institute.




